                                                                         　          令和3年8月
令和3年度 電子顕微鏡講習会  （ 非生物系 ）
未来材料・システム研究所  超高圧電子顕微鏡施設

　透過電子顕微鏡を研究に用いることを意図している教職員・院生および学部４年生を対象に、電子顕微鏡講習会を下記要領で実施します。新規に当施設の電子顕微鏡を使用される予定の方は、講義と実技それぞれの受講をお願いします。
                                          記
○　講　 　 義 ：電子顕微鏡の基礎

　  日　  時 ：令和3年8月31日（火）
   　 9:30 ～ 11:30   電子顕微鏡概論
　　工学研究科 材料デザイン工学専攻 山本 剛久 教授
  　 12:30 ～ 14:00   S/TEM 結像理論
　　未来材料・システム研究所 齋藤 晃 教授
     14:00 ～ 15:30   施設S/TEM による化学分析事例の紹介  未来材料・システム研究所 武藤 俊介 教授
     15:30 ～ 15:40　 装置故障事例の紹介および事務連絡　　　超高圧電子顕微鏡施設　樋口公孝　技師
    場 　 所 ：Teamsを用いてWEB上で開催します。
受講方法はお申込み頂いた方に後日ご連絡致します
　　配　布　物：テキストを配布致します。
8月23日～8月30日（土日除く）の間に当施設へ受け取りにお越し下さい。
　　　　　　　　
○  実　 　 技：(必修) JEM-2100plusの本体の使い方(1日(8時間))

　　　　　　  　(選択) STEMの操作、EDXのソフトの扱い方(半日(4時間))

　　場  　所 ：超高圧電子顕微鏡施設
 　　実施要項：１人～3人を１グループとして実施します（申し込みは１名でも可）。

注意事項：実技講習は日本語で実施します。日本語でのコミュニケーションが困難な方は、通訳が可能な教員の同席をお願いしております。
　　注意事項：新型コロナウイルス感染症の拡大状況を加味しつつ、開催時期を考えます。開催可能と判断し次第、お申し込みの方にご案内致します。

費　    用 ：講習の手数料(料金表記載の解析手数料3時間分) 19,800円
＃講習費用は、契約期間内の外部資金(科研費、受託研究費、共同研究費等)でお支払い可能です。
　申 込 期 限  ：令和3年　8月24日（火）　12：00まで
　申 　込 　先 ：「超高圧電子顕微鏡施設」
　　 　 申込書に1人1枚ずつ御記入の上、E-mailでお申込み下さい。
                E-mail    kenbikyo@imass.nagoya-u.ac.jp
 問い合わせ先：内線　３６３１（山本、樋口まで）
                                                                         　          　　令和３年　月
申込書
令和３年度 電子顕微鏡講習会の参加を申し込みます。
・受講希望者の情報

       学　部
　　　 研究科　　　　　　　　　専攻　　　　　　　研究室　
講座責任者　氏名　　　　　　　職名　　　   E-mail                                    
(ふりがな）
受講希望者　氏 名                 　     （ Ｂ 　、Ｍ　　、Ｄ　　、職名              ）
  内 線　   　　   E-mail                      　 　　　　              nagoya-u.ac.jp 

　担当教員　　氏名　　　　　　　職名　　　 　E-mail                                    

　＊通訳が必要な受講希望者のみ
　　　通訳する教員　氏名　　　　　　　職名　　　 　E-mail                                    
　学生の受講希望者は、担当教員の許可を得た上で、以下の□にチェックを入れて下さい。
· 講習会の受講に関して、担当教員の許可を得ている。

・講習会費用の支払い
· 校費(授業料)　　　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・電子顕微鏡の利用用途

　研究目的：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

